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IH2659 Tillverkningstekniker
for nanokomponenter 7,5 hp

Nanofabrication Technologies

Faststallande

Kursplanen giller fran och med HT 2023 enligt skolchefsbeslut: J-2023-0149.Beslutsdatum:
2023-01-23

Betygsskala
AB,CD,E FX, F

Utbildningsniva

Avancerad niva

Huvudomraden
Elektroteknik

Sarskild behorighet

Kunskaper i envariabelanalys, 7,5 hp, motsvarande slutford kurs SF1625/SF1673/SF1685.
Kunskaper i klassisk fysik, 7,5 hp, motsvarande slutford kurs SK1108/SK1118.

Kunskaper i engelska motsvarande gymnasiekursen Engelska B/Engelska 6.

Undervisningssprak

Undervisningssprak anges i kurstillfallesinformationen i kurs- och programkatalogen.
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Larandemal

Efter kursen skall studenten kunna
« diskutera och redogora for enskilda tillverkningsprocesser for mikro- och nanofabrikation
pa skivor
« diskutera och redogora for Moores lag och avancerade processteknologier
« diskutera och redogora for exempel pa processintegration
« anvanda modeller och berikna relevanta egenskaper och forhallanden inom processteknik

« tillverka komponenter i ett renrum.

Kursinnehall

Kursen omfattar processteknologier som anvands i mikro- och nanotillverkning av kompo-
nenter och system pa skivor. Tillampningar ar alla teknologier som baseras pa tillverking
pa skivor sa som integrerade kretsar, mikroelektriska-mekaniska system och optiska kom-
ponenter. De grundlaggande tillverkningsstegen deponering, monstring, etsning, dopning
och varmebehandling behandlas f6ljt av processintegration for att tillverka komplexa kom-
ponenter inklusive statistisk processkontroll och avkastningsmodeller. Moores lag och den
grundlaggande ekonomin for integrerade kretsar ingar och exemplifieras med avancerade
processteknologinoder. Praktisk erfarenhet av att tillverka komponenter i ett renrum (Elec-
trumlaboratoriet) och anvianda ett antal tillverkingssteg som behandlas i kursen.

Kursen ger studenten grundliaggande forstaelse for hallbarhetsaspekterna inom integrerad
kretstillverkning.

Examination

« LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
« TENS - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
« TENM - Muntlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat pa rekommendation fran KTH:s handlaggare av stod till stu-
denter med funktionsnedsittning, om eventuell anpassad examination for studenter med
dokumenterad, varaktig funktionsnedsattning.

Examinator far medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Nar kurs inte langre ges har student majlighet att examineras under ytterligare tva lasar.

Etiskt forhallningssatt

« Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar for gruppens arbete.
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« Vid examination ska varje student arligt redovisa hjalp som erhallits och kallor som
anvants.

« Vid muntlig examination ska varje student kunna redogora for hela uppgiften och hela
l6sningen.
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